
中红外光源系统（HY-MIR-Components）标准操作规程（SOP） 

1. 目的 
规范 HY-MIR-Components 中红外光源系统的使用流程，确保中红外光源稳
定、安全运行，避免因误操作造成器件损坏或人员安全隐患，保证实验数据的
可靠性。 
2. 适用范围 
适用于实验室中使用 HY-MIR-Components 中红外光源系统开展光谱测试、非
线性光学实验、气体检测及相关教学与科研实验。 
3. 系统简介 

· 系统名称：中红外光源系统 
· 型号：HY-MIR-Components 
· 输出波段：中红外波段（具体范围以设备标注为准） 
· 输出形式：自由空间输出 / 光纤输出（以实际配置为准） 
· 主要用途：中红外光源产生与稳定输出 

4. 使用前准备 
4.1 实验环境检查 

1. 实验台稳固、整洁，无杂物遮挡 
2. 实验室通风良好，避免高温、高湿环境 
3. 避免强震动和气流干扰光路 

4.2 安全检查 
1. 实验人员须佩戴中红外波段激光防护眼镜 
2. 严禁直视中红外光束（中红外不可见，但具有强烈危险性） 
3. 明确光路走向，避免人员误入光路区域 

4.3 系统检查 
1. 检查电源线、控制线是否连接牢固 
2. 检查光学元件（透镜、反射镜、光纤端面）是否清洁 
3. 确认系统各模块（泵浦源、驱动电源、控制单元等）状态正常 

5. 基本操作步骤 
5.1 开机顺序 

1. 打开系统控制电源 
2. 打开泵浦源或前级光源电源 
3. 等待系统预热稳定（通常 10–30 分钟，视系统要求） 

��� 必须严格按照规定顺序开机，禁止跳过预热过程 
5.2 参数设置 

1. 在控制界面设置输出功率或工作电流（从低值开始） 
2. 设置工作模式（连续 / 脉冲，视系统配置） 
3. 确认关键参数未超过系统标称范围 

5.3 光源输出与调节 
1. 缓慢开启中红外输出 
2. 使用功率计或光谱仪监测输出状态 



3. 通过微调参数获得稳定输出 
4. 严禁快速、大幅度调节功率或电流 

5.4 实验测量 
1. 确认光路已完全封闭或有防护挡板 
2. 按实验要求进行光谱或功率测量 
3. 实验过程中实时监测系统运行状态 

5.5 关机顺序 
1. 缓慢降低输出功率至最低 
2. 关闭中红外输出 
3. 关闭泵浦源或前级光源 
4. 关闭系统控制电源 

6. 使用注意事项（重点） 
1. 严禁过功率运行 

o 超过额定功率可能导致中红外晶体或器件永久损坏 
2. 中红外不可见 ≠ 不危险 

o 中红外激光对眼睛和皮肤危害极大 
o 实验过程中必须始终佩戴防护眼镜 

3. 光路必须固定 
o 实验中禁止随意移动光学元件 
o 防止光束偏移造成误伤 

4. 参数调节遵循“慢、小、稳”原则 
o 缓慢调节 
o 小幅变化 
o 实时观察输出状态 

5. 异常情况立即停机 
o 若出现功率异常、异响、异味或系统报警，应立即关闭输出并报
告负责人 

6. 非专业人员禁止拆卸系统 
o 系统内部包含精密光学与电气模块 

7. 常见异常及处理 
异常现象 可能原因 处理方法 
无中红外输出 前级光源未开启或参数过低 检查开机顺序和参数 
输出不稳定 预热不足或环境干扰 延长预热时间 
功率异常偏高 参数设置错误 立即降低功率 
系统报警 过流或过温 立即停机并报告 

8. 使用后整理 
· 关闭所有电源 
· 加防尘盖保护光学接口 
· 清理实验台 
· 填写设备使用记录 


